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@Resumen: 1

La invencién hace referencia a un punto de coccién a \
gas (3) con una valvula de gas (5), con un elemento
de mando (11) para accionar la valvula de gas (5)
unido de manera resistente a la torsion con un eje de
accionamiento (10) de la valvula de gas (5), y con un
dispositivo sellador (12) que esta dispuesto entre el I
elemento de mando (11) y un elemento de tapamiento I
(8) del punto de coccion a gas (3), donde el E e i
dispositivo sellador (12) comprende un primer ) | L {
elemento sellador (15) que esta unido con el ¢ l\l’k

elemento de tapamiento (8) y un segundo elemento ’

sellador (16) que estd unido con el elemento de

mando (11), donde el primer elemento sellador (15)

esta enchufado en el segundo elemento sellador (16), Fig.2

y donde el segundo elemento sellador (16) se mueve

de manera relativa al primer elemento sellador (15) al

girarse el elemento de mando (11).
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PUNTO DE COCCION A GAS Y DISPOSICION DE CAMPO DE
COCCION

DESCRIPCION

La presente invencion hace referencia a un punto de coccién a gas y a una disposicion de

campo de coccion.

Un punto de coccion a gas puede presentar un quemador de gas y una valvula de gas que
esté configurada para regular la corriente de gas combustible dirigida hacia el quemador de
gas desde un conducto principal de gas del punto de coccion a gas. La valvula de gas puede
ser accionada mediante un boton de mando instalado de manera resistente a la torsién junto
a un eje de accionamiento de la valvula de gas. Entre el botén de mando y un elemento de
tapamiento del punto de coccion a gas puede estar previsto un dispositivo sellador. La
solicitud internacional de patente WO 2006/128790 A1 describe un dispositivo sellador de tal
tipo. Al desplazarse axialmente el botén de accionamiento en direccion del elemento de

tapamiento, el dispositivo sellador se deforma elasticamente.

Ante tales antecedentes, la presente invencién resuelve el problema técnico de proporcionar

un punto de coccidén a gas mejorado.

Por tanto, se propone un punto de coccién a gas con una valvula de gas, con un elemento
de mando para accionar la valvula de gas unido de manera resistente a la torsién con un eje
de accionamiento de la valvula de gas, y con un dispositivo sellador. El dispositivo sellador
esta dispuesto entre el elemento de mando y un elemento de tapamiento del punto de
coccidon a gas, donde el dispositivo sellador comprende un primer elemento sellador que
esta unido con el elemento de tapamiento y un segundo elemento sellador que esta unido
con el elemento de mando, donde el primer elemento sellador esta enchufado en el segundo
elemento sellador, y donde el segundo elemento sellador se mueve de manera relativa al

primer elemento sellador al girarse el elemento de mando.

Al estar el primer elemento sellador enchufado en el segundo elemento sellador, se evita de
manera segura que entre el elemento de tapamiento y el elemento de mando, o bien, entre
el elemento de mando y el dispositivo sellador, pueda pasar un liquido o producto de
coccién llegando al interior del punto de coccion a gas. El elemento de mando puede

comprender el dispositivo sellador. El elemento de tapamiento puede ser parte de una
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carcasa del punto de coccion a gas, de una disposicion de campo de coccidén, o de una

cocina de gas.

Segun una forma de realizacién, el primer elemento sellador y el segundo elemento sellador

son deformables elasticamente.

En concreto, los elementos selladores son deformables elasticamente a modo de resorte. En
una forma de realizacién alternativa, también es posible que unicamente el primer elemento
sellador sea deformable elasticamente. De manera preferida, los elementos selladores estan

hechos de un material plastico deformable elasticamente.

Segun otra forma de realizacién, el primer elemento sellador esta enchufado en el segundo
elemento sellador de tal modo que el primer elemento sellador toca al segundo elemento

sellador perimetralmente.

De manera preferida, el primer elemento sellador esta introducido a presion en el segundo
elemento sellador, de modo que el diametro interior del segundo elemento sellador es
ampliado y/o el diametro exterior del primer elemento sellador es comprimido. De esta

forma, se garantiza en todo momento una selladura segura.

Segun otra forma de realizacion, el primer elemento sellador y el segundo elemento sellador

estan hechos de un material de silicona.

Como alternativa, se puede utilizar cualquier otro material plastico deformable elasticamente

como, por ejemplo, un material de poliuretano.

Segun otra forma de realizacion, el primer elemento sellador presenta una muesca anular
circulante, en la que encaja un canto circulante de una abertura prevista en el elemento de

tapamiento.

De esta forma, se evita que penetre liquido entre el elemento sellador y la abertura. De
manera preferida, el canto circulante esta introducido a presion en la muesca anular, de

modo que entre el elemento sellador y el canto circulante no hay un hueco de aire.

Segun otra forma de realizacion, el primer elemento sellador presenta una primera seccion

de apoyo discoidal, la cual se apoya en el elemento de tapamiento por el lado interior.

De esta forma, se garantiza que el primer elemento sellador quede sujeto de manera segura

junto al elemento de tapamiento.
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Segun otra forma de realizacion, el primer elemento sellador presenta una segunda seccion

de apoyo discoidal, la cual se apoya en el elemento de tapamiento por el lado exterior.

De esta forma, se evita de manera segura que penetre liquido o producto de coccién a
través de la abertura del elemento de tapamiento. De manera preferida, el elemento de

tapamiento esta posicionado entre las secciones de apoyo.

Segun otra forma de realizacion, el diametro de la primera seccion de apoyo es mayor que

el diametro de la segunda seccion de apoyo.

De esta forma, se simplifica el montaje del primer elemento sellador junto al elemento de

tapamiento.

Segun otra forma de realizacién, el primer elemento sellador es comprimible axialmente a lo

largo del eje de accionamiento.

En concreto, el primer elemento sellador es comprimible axialmente a lo largo de un eje
central o de simetria del primer elemento sellador y/o del segundo elemento sellador, en
particular, en una direccién de compresion, la cual esta orientada a lo largo del eje de
accionamiento en direccion del elemento de tapamiento. Al desplazarse el elemento de
mando en direccidon del elemento de tapamiento, el primer elemento sellador es comprimible
axialmente. De manera preferida, el primer elemento sellador presenta una primera seccion
tubular o seccion de base, una seccion elastica que sobresale radialmente de la seccidon de
base, y una segunda seccion tubular. La seccién de base esta unida con la segunda seccion
a través de la seccion elastica. Al comprimirse el primer elemento sellador, la seccién
elastica puede deformarse de tal forma que la seccién de base se mueva en direccion de la
segunda seccion. La seccidon de base puede desplazarse de tal forma que quede dispuesta
dentro de la segunda seccion. De manera preferida, el diametro de la seccién de base es

menor que el diametro de la segunda seccion.

Segun otra forma de realizacion, el segundo elemento sellador esta inyectado o moldeado

junto al elemento de mando.

De manera preferida, el segundo elemento sellador presenta una geometria anular, y esta
inyectado o moldeado junto a una seccion de accionamiento del elemento de mando. A
modo de ejemplo, la seccion de accionamiento puede ser una pieza de plastico moldeada
por inyeccion compuesta por dos componentes. De esta forma, el segundo elemento

sellador puede ser fabricado en grandes cantidades de manera econdémica.
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Segun otra forma de realizacion, el primer elemento sellador y el segundo elemento sellador

sellan radialmente uno respecto del otro.

De esta forma, se garantiza en todo momento la hermeticidad si se produce un movimiento
del segundo elemento sellador de manera relativa al primer elemento sellador.
Adicionalmente, el primer elemento sellador y el segundo elemento sellador pueden sellar

axialmente uno respecto de otro.

Asimismo, se propone una disposicion de campo de coccion con un punto de coccion a gas

del tipo expuesto.

La disposicion de campo de coccién puede ser parte de un aparato doméstico, por ejemplo,

de una cocina de gas.

Otras implementaciones posibles del punto de coccién a gas y/o de la disposiciéon de campo
de coccién comprenden también combinaciones no mencionadas explicitamente de
caracteristicas o formas de realizacion descritas anteriormente, o a continuacion, en relacion
con los ejemplos de realizaciéon. Aqui, el experto en la materia también afiadira a la forma
basica respectiva del punto de coccién a gas y/o de la disposicién de campo de coccion

aspectos particulares como mejoras o complementos.

Otras configuraciones y aspectos ventajosos del punto de coccion a gas y/o de la
disposicion de campo de coccidn son objeto de las reivindicaciones secundarias, asi como
de los ejemplos de realizacidon del punto de coccion a gas y/o de la disposicion de campo de
coccion descritos seguidamente. A continuacion, el punto de coccion a gas y/o la disposicion
de campo de coccidn se explican mas detalladamente por medio de formas de realizacion

preferidas, haciéndose referencia a las figuras adjuntas.

Fig. 1 muestra una vista superior esquematica de una forma de realizacion de una

disposicién de campo de coccidn;

Fig. 2 muestra una vista lateral esquematica de un elemento de mando de la disposicién de

campo de coccion segun la figura 1;
Fig. 3 muestra una vista de seccidon esquematica del elemento de mando segun la figura 2;

Fig. 4 muestra una vista de seccién esquematica de un dispositivo sellador para el

elemento de mando segun la figura 2;
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Fig. 5 muestra otra vista de seccién esquematica del dispositivo sellador segun la figura 4;

y

Fig. 6 muestra otra vista de seccion esquematica del dispositivo sellador segun la figura 4.

En las figuras, los elementos iguales o de igual funcién han sido provistos de los mismos

simbolos de referencia, siempre y cuando no se indique otra cosa.

La figura 1 muestra en vista superior esquematica una forma de realizacion de una
disposicién de campo de coccion 1. La disposicidn de campo de coccion 1 puede ser parte
de un aparato de coccion domeéstico, y comprende una bandeja de encimera de coccién 2 y
al menos un punto de coccion a gas 3. La cantidad de puntos de coccién a gas 3 puede ser
la que se desee vy, tal y como muestra la figura 1, la disposicion de campo de coccion 1
puede presentar cinco puntos de coccion a gas 3. Cada punto de coccién a gas 3
comprende una valvula de gas 5 instalada junto a un conducto principal de gas 4, un
quemador de gas 6 y un conducto de suministro de gas 7 que conecta la valvula de gas 5
con el quemador de gas 6. La valvula de gas 5 es preferiblemente una valvula reguladora de
gas, y puede estar configurada para regular de manera gradual o con progresion continua la
corriente de gas combustible dirigida del conducto principal de gas 4 al quemador 6. La
valvula de gas 5 puede ser una llamada valvula gradual (step valve). De manera preferida, la

valvula de gas 5 esta fijada por apriete al conducto principal de gas 4.

La disposicion de campo de coccidn 1 presenta ademas un elemento de tapamiento 8
mostrado en la figura 2 en vista de seccion. El elemento de tapamiento 8 puede estar fijado
a la bandeja de encimera de coccion 2, y puede estar integrado en una carcasa de la
disposicién de campo de coccion 1. De manera preferida, el elemento de tapamiento 8 es un
componente de chapa. El elemento de tapamiento 8 puede comprender una abertura 9.
Cada valvula de gas 5 presenta un eje de accionamiento 10 mostrado en la figura 2, el cual
puede extenderse a través de la abertura 9. Junto al eje de accionamiento 10 esta previsto
un elemento de mando 11 de manera resistente a la torsién. El elemento de mando 11
puede ser una manilla giratoria. Entre el elemento de mando 11 y el elemento de tapamiento
8 esta dispuesto un dispositivo sellador 12, el cual esta configurado para impedir que entre

el elemento de mando 11 y la abertura 9 penetre liquido o producto de coccion.

La figura 3 muestra el elemento de mando 11 con el dispositivo sellador 12 en vista de
seccidon esquematica. El elemento de mando 11 comprende una seccién de mando 13, la
cual puede ser agarrada con dos dedos por un usuario de la disposicion de campo de

coccion 1. La seccion de mando 13 puede ser, por ejemplo, un componente de plastico
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moldeado por inyeccion. Ademas, el elemento de mando 11 comprende una seccién de
accionamiento 14 que esta unida con el eje de accionamiento 10 de manera resistente a la
torsion. A modo de ejemplo, la seccion de accionamiento 14 esta unida con el eje de
accionamiento 10 de manera resistente a la torsibn mediante una unién machihembrada. A
su vez, la seccion de mando 13 esta unida de manera resistente a la torsion con la seccion
de accionamiento 14. A modo de ejemplo, la seccién de mando 13 esta unida por encaje

rapido con la seccion de accionamiento 14.

El dispositivo sellador 12 comprende un primer elemento sellador 15, que esta unido con el
elemento de tapamiento 8, y un segundo elemento sellador 16, que esta unido con el
elemento de mando 11, en concreto, con la seccion de accionamiento 14. Tal y como
muestra la figura 3, el primer elemento sellador 15 esta enchufado en el segundo elemento
sellador 16. Al girarse el elemento de mando 11, el segundo elemento sellador 16 se mueve
de manera relativa al primer elemento sellador 15. El primer elemento sellador 15 esta
dispuesto junto al elemento de tapamiento 8 de manera resistente a la torsion, y el segundo

elemento sellador 16 esta fijado a la seccidén de accionamiento 14.

La figura 4 muestra la seccion de accionamiento 14 y el dispositivo sellador 12 en otra vista
de seccién esquematica. De manera preferida, el primer elemento sellador 15 esta
enchufado en el segundo elemento sellador 16 de tal modo que el primer elemento sellador
15 toca al segundo elemento sellador 16 perimetralmente al girarse los dos elementos
selladores 15, 16 de manera relativa entre si. Al girarse el elemento de mando 11, el
segundo elemento sellador 16 se desliza junto al primer elemento sellador 15. De manera
preferida, el diametro exterior d15 del primer elemento sellador 15 es levemente mayor que
el diametro interior d4s del segundo elemento sellador 16. De esta forma, se garantiza en
todo momento que los elementos selladores 15, 16 estén sellados radialmente uno respecto
del otro. El primer elemento sellador 15 esta introducido a presiéon en el segundo elemento
sellador 16. De manera preferida, el primer elemento sellador 15 y el segundo elemento
sellador 16 son deformables elasticamente, y estan hechos de un material de silicona.
Preferiblemente, los elementos selladores 15, 16 estan realizados de manera simétrica

rotacionalmente con respecto a un eje de simetria o central 17.

La figura 5 muestra la seccion de accionamiento 14 con el segundo elemento sellador 16 en
vista de seccion esquematica. El segundo elemento sellador 16 presenta preferiblemente
una forma anular con una seccién transversal rectangular, y esta realizado de manera
simétrica rotacionalmente con respecto al eje central 17. También la seccién de

accionamiento 14 esta realizada de manera simétrica rotacionalmente con respecto al eje

7
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central 17. Ademas, el segundo elemento sellador 16 esta unido preferiblemente de manera
fija con el elemento de mando 11, en concreto, con la seccién de accionamiento 14. A modo
de ejemplo, el segundo elemento sellador 16 puede estar inyectado o moldeado junto a la
seccion de accionamiento 14, la cual puede ser, por ejemplo, una pieza moldeada por
inyecciéon compuesta por dos componentes. El segundo elemento sellador 16 presenta junto
a un lado superior 18 una muesca 19 rectangular, la cual forma un area de contacto del
segundo elemento sellador 16 con la seccién de accionamiento 14. El area de contacto tiene

forma de “L”.

La figura 6 muestra el primer elemento sellador 15 en vista de seccién esquematica. El
primer elemento sellador 15 esta realizado de manera simétrica rotacionalmente con
respecto al eje central 17, y es deformable elasticamente. De manera preferida, un lado
superior 20 del primer elemento sellador 15 esta provisto de un bisel 21, de modo que se
facilita la accidon consistente en enchufar o introducir el primer elemento sellador 15 en el
segundo elemento sellador 16. El primer elemento sellador 15 presenta una primera seccion
tubular o seccion de base 22, la cual esta reforzada por su lado superior 20 con un nervio de
refuerzo 23 circulante que sobresale en direccion del eje central 17. La seccién de base 22
se transforma en una seccidon elastica 24 dispuesta horizontalmente y que sobresale
radialmente de la seccidn de base 22. A la seccidn elastica 24 le sigue una segunda seccion
25 tubular. El primer elemento sellador 15 es comprimible en una direccién de compresion S
a lo largo del eje de accionamiento 10, es decir, en la direccién del eje central 17. Al
comprimirse el primer elemento sellador 15, se deforma la seccion elastica 24, de modo que
la seccién de base 22 se mueve en direccion de la seccidn 25, pudiendo ser desplazada de
tal forma que quede dispuesta dentro de la seccion 25. Al desplazarse el elemento de
mando 11 a lo largo del eje central 17, es decir, en la direccion de compresion S, se

comprime el primer elemento sellador 15.

Ademas, el primer elemento sellador 15 presenta una muesca anular 26 circulante en la que
encaja un canto circulante de la abertura 9 prevista en el elemento de tapamiento 8. Para
ello, el primer elemento sellador 15 presenta una primera seccion de apoyo 27 discoidal, la
cual se apoya en el elemento de tapamiento 8 por el lado interior. La primera seccién de
apoyo 27 presenta un diametro exterior dy;. Asimismo, el primer elemento sellador 15
presenta una segunda seccién de apoyo 28 discoidal, la cual se apoya en el elemento de
tapamiento 8 por el lado exterior. La segunda seccion de apoyo 28 esta unida con la seccion
25, y esta unida con la primera seccion de apoyo 27 a través de una pared 29 circulante. El

diametro d,7 de la primera seccion de apoyo 27 es mayor que el diametro d,s de la segunda
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seccion de apoyo 28. Mediante las secciones de apoyo 27, 28, se evita la penetracion de

producto de coccién o liquido a través de la abertura 9.

El primer elemento sellador 15 y el segundo elemento sellador 16 sellan radialmente uno
respecto del otro. En concreto, el primer elemento sellador 15 esta enchufado en el segundo
elemento sellador 16 de tal forma que el diametro d4 del segundo elemento sellador 16 es
ampliado ligeramente y/o el diametro d4s del primer elemento sellador 15 es comprimido. De
esta forma, se garantiza que el primer elemento sellador 15 ejerza en todo momento una
presién de contacto radial contra el segundo elemento sellador 16, evitandose asi de

manera segura que a través de la abertura 9 penetre liquido o suciedad.
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Simbolos de referencia

Disposicion de campo de coccidn
Bandeja de encimera de coccién
Punto de coccién a gas
Conducto principal de gas
Valvula de gas

Quemador de gas

Conducto de suministro de gas
Elemento de tapamiento
Abertura

Eje de accionamiento
Elemento de mando
Dispositivo sellador

Seccion de mando

Seccidén de accionamiento
Elemento sellador

Elemento sellador

Eje central

Lado superior

Muesca

Lado superior

Bisel

Seccion de base

Nervio de refuerzo

Secciodn elastica

Seccién

Muesca anular

Seccién de apoyo

Seccién de apoyo

Pared

Diametro

Diametro

Direccién de compresion
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REIVINDICACIONES

Punto de coccién a gas (3) con una valvula de gas (5), con un elemento de mando
(11) para accionar la valvula de gas (5) unido de manera resistente a la torsion con
un eje de accionamiento (10) de la valvula de gas (5), y con un dispositivo sellador
(12) que esta dispuesto entre el elemento de mando (11) y un elemento de
tapamiento (8) del punto de coccion a gas (3), donde el dispositivo sellador (12)
comprende un primer elemento sellador (15) que esta unido con el elemento de
tapamiento (8) y un segundo elemento sellador (16) que esta unido con el elemento
de mando (11), donde el primer elemento sellador (15) esta enchufado en el segundo
elemento sellador (16), y donde el segundo elemento sellador (16) se mueve de

manera relativa al primer elemento sellador (15) al girarse el elemento de mando

(11).

Punto de coccion a gas segun la reivindicacién 1, caracterizado porque el primer
elemento sellador (15) y el segundo elemento sellador (16) son deformables

elasticamente.

Punto de coccion a gas segun la reivindicacion 1 6 2, caracterizado porque el primer
elemento sellador (15) esta enchufado en el segundo elemento sellador (16) de tal
modo que el primer elemento sellador (15) toca al segundo elemento sellador (16)

perimetralmente.

Punto de coccién a gas segun una de las reivindicaciones 1-3, caracterizado porque
el primer elemento sellador (15) y el segundo elemento sellador (16) estan hechos de

un material de silicona.

Punto de coccidn a gas segun una de las reivindicaciones 1-4, caracterizado porque
el primer elemento sellador (15) presenta una muesca anular (26) circulante, en la
que encaja un canto circulante de una abertura (9) prevista en el elemento de

tapamiento (8).
Punto de coccion a gas segun una de las reivindicaciones 1-5, caracterizado porque

el primer elemento sellador (15) presenta una primera seccién de apoyo (27)

discoidal, la cual se apoya en el elemento de tapamiento (8) por el lado interior.

11
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Punto de coccién a gas segun la reivindicacion 6, caracterizado porque el primer
elemento sellador (15) presenta una segunda seccion de apoyo (28) discoidal, la cual

se apoya en el elemento de tapamiento (8) por el lado exterior.

Punto de coccién a gas segun las reivindicaciones 6 6 7, caracterizado porque el
diametro (d,7) de la primera seccion de apoyo (27) es mayor que el diametro (d,g) de

la segunda seccién de apoyo (28).

Punto de coccion a gas segun una de las reivindicaciones 1-8, caracterizado porque
el primer elemento sellador (15) es comprimible axialmente a lo largo del eje de

accionamiento (10).

Punto de coccioén a gas segun una de las reivindicaciones 1-9, caracterizado porque
el segundo elemento sellador (16) esta inyectado o moldeado junto al elemento de
mando (11).

Punto de coccidn a gas segun una de las reivindicaciones 1-10, caracterizado porque
el primer elemento sellador (15) y el segundo elemento sellador (16) sellan

radialmente uno respecto del otro.

Disposicion de campo de coccion (1) con un punto de coccién a gas (3) segun una

de las reivindicaciones 1-11.

12
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Y WO 2014016114 A2 (ARCELIK AS et al.) 30.01.2014, 1-12
todo el documento.
Y US 4440403 A (URANO FUMIO et al.) 03.04.1984, 1-12

resumen; columna 2, linea 57 — columna 3, linea 53; figuras 3-5.

A WO 2014155269 Al (BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH) 02.10.2014, 1,2,4-10,12

paginas 1-3; figuras.

Categoria de los documentos citados

X: de particular relevancia

Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la
misma categoria

A: refleja el estado de la técnica

O: referido a divulgacién no escrita

P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentacién
de la solicitud

E: documento anterior, pero publicado después de la fecha
de presentacion de la solicitud

El presente informe ha sido realizado
para todas las reivindicaciones

] para las reivindicaciones n°:

Fecha de realizacion del informe
31.08.2015
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INFORME DEL ESTADO DE LA TECNICA N de solicitud: 201431634

CLASIFICACION OBJETO DE LA SOLICITUD

G05G25/04 (2006.01)
G05G1/08 (2006.01)
F24C3/12 (2006.01)
F16J15/34 (2006.01)

Documentacion minima buscada (sistema de clasificacion seguido de los simbolos de clasificacion)
GO05G, F24C, F16J

Bases de datos electronicas consultadas durante la busqueda (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de
busqueda utilizados)

INVENES, EPODOC
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OPINION ESCRITA

N° de solicitud: 201431634

Fecha de Realizacion de la Opinion Escrita: 31.08.2015

Declaracion

Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-12 Si
Reivindicaciones NO

Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones Si
Reivindicaciones 1-12 NO

Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicacion industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de
examen formal y técnico de la solicitud (Articulo 31.2 Ley 11/1986).

Base de la Opinion.-

La presente opinidn se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica.
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OPINION ESCRITA

N° de solicitud: 201431634

1. Documentos considerados.-

A continuacién se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideracion para la
realizacién de esta opinién.

Documento Numero Publicacion o Identificacion Fecha Publicaciéon
D01 WO 2014016114 A2 (ARCELIK AS et al.) 30.01.2014
D02 US 4440403 A (URANO FUMIO et al.) 03.04.1984
D03 WO 2014155269 Al (BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH) 02.10.2014

2. Declaracion motivada segun los articulos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecucion de la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracion

El documento D01, que puede considerarse el estado de la técnica mas cercano al objeto técnico de las reivindicaciones 1y
12 independientes y al que pertenecen las referencias numéricas que siguen, divulga una disposicién de campo de coccién
con un punto de coccion a gas con una valvula de gas, con un elemento de mando (K) para accionar la valvula de gas unido
de manera resistente a la torsion con un eje de accionamiento de la valvula de gas, y con un dispositivo sellador (1) que esta
dispuesto entre el elemento de mando (K) y un elemento de tapamiento (P) del punto de coccién a gas, donde el dispositivo
sellador (1) comprende un elemento sellador (2,3) que esta unido con el elemento de tapamiento (P).

La diferencia entre el documento DO1 vy la reivindicacion 1 radica en que el dispositivo sellador no presenta un segundo
elemento sellador que esté unido con el elemento de mando, al que el elemento sellador unido con el elemento de
tapamiento esté enchufado y el cual se mueva de manera relativa al elemento sellador unido con el elemento de tapamiento
al girarse el elemento de mando.

Por otro lado, el documento D02, al que pertenecen las referencias numéricas que siguen, divulga una cdmara con un
elemento de mando (12, 22) para accionar un mecanismo interno y con un dispositivo sellador que esta dispuesto entre el
elemento de mando (12, 22) y un elemento de tapamiento (11, 21), donde el dispositivo sellador comprende un primer
elemento sellador (15, 25) que esta unido con el elemento de tapamiento (11, 21) y un segundo elemento sellador (13-14,
23-24) que esta unido con el elemento de mando (12, 22), donde el primer elemento sellador (15, 25) estd enchufado en el
segundo elemento sellador (13-14, 23-24), y donde el segundo elemento sellador (13-14, 23-24) se mueve de manera
relativa al primer elemento sellador (15, 25) al girarse el elemento de mando (12, 22).

Para un experto en la materia seria evidente el aplicar el dispositivo sellador del elemento de mando divulgado en el
documento D02 al elemento de mando divulgado en el documento D01 dando como resultado el objeto técnico recogido en
las reivindicaciones 1y 12 de la solicitud. Por tanto, las reivindicaciones 1 y 12 carecen de actividad inventiva en base a lo
divulgado en los documentos DO1 y D02 (Art. 8.1 LP 11/1986).

Respecto a las reivindicaciones dependientes 2 a 11, las caracteristicas técnicas descritas en las mismas son conocidas
previamente de los documentos citados (D01 a D03) o son obvias para un experto en la materia.
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